07.02.2026r.

Grupa

Miejsce zajeé

8.00-8.45

8.50-9.35

9.40 - 10.25

10.30-11.15

11.20-12.05

12.10-12.55

13.00 - 13.45

13.50 - 14.35

14.40 - 15.25

15.30-16.15

16.20 - 17.05

17.10-17.55

BHP sem 1

Pitsudskiego 3,
sala 16

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

BHP sem 2

Pitsudskiego 3,
sala 16

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

Ergonomia w
procesie pracy A.P.

BHP sem 3

Pitsudskiego 3,
sala 16

Ocena ryzyka
zawodowego A.P.

Ocena ryzyka
zawodowego A.P.

Ocena ryzyka
zawodowego A.P.

Ocena ryzyka
zawodowego A.P.

DSA sem1

Reymonta 13,
sala
komputerowwa

DSA sem 2

Reymonta 13,
sala
komputerowwa

DSA sem 3

Reymonta 13,
sala
komputerowwa

DSA sem 4

Reymonta 13,
sala
komputerowwa

Dla technika administracji zajecia odbedg sie 15.02.2026r.

FLOsem 1

Pitsudskiego 3,
sala
gimnastyczna

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

FLO sem 2

Pitsudskiego 3,
sala
gimnastyczna

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

Srodki wyrazu
tworczego K.L.

DSK sem

Reymonta 13
sala
kosmetyczna

Zabiegi
pielegnacyjne i
upiekszajace
oprawy oczu M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne i
upiekszajace
oprawy oczu M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne i
upiekszajace
oprawy oczu M.W.

DSK sem
2

Reymonta 13,
sala
kosmetyczna

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M\W.

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M.W.

DSK sem
3

Reymonta 13,
sala
kosmetyczna

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M\W.

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne
twarzy M.W.

DSK sem
4

Reymonta 13,
sala
kosmetyczna

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.

Zabiegi
pielegnacyjne stop
M.W.




